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摘要(译)

一种凸形超声波探头，包括支撑构件，该支撑构件包括具有凸形弯曲表
面且导热率为70W / m·K或更大的支撑件，以及具有均匀总厚度的吸声
层，该吸声层固定在凸形弯曲表面上。支撑件，在背衬构件上布置有空
间的多个通道，每个通道具有压电元件和形成在压电元件上的声匹配
层，以及形成在每个通道的声匹配层上的声透镜。满足t1 / t2 = 6至20的
关系，其中t1是吸声层的厚度，t2是压电元件的厚度。
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